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附件： 

[圖 1]為系爭專利圖 3 局部放大圖 

[圖 2]為系爭專利圖 4 局部剖面圖 

 

[圖 3]為證據 2圖 3放置架角落的立體圖 
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[圖 4]為證據 3圖 6一晶片置於該等晶片承載裝置內的態樣 

 

 

 

 

 

 

[圖 5]為證據 2圖 3放置架角落俯視局部立體圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

[圖 6]為證據 2圖 9放置晶圓載片的連續動作圖之二 
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[圖 7]為系爭專利圖 3 清洗治具局部放大圖 

 

 

[圖 8]為參加人標記證據 2 圖 8 抵頂面(紅圈)為凸面 

 

      [圖 9]為證據 3 圖 4 兩個上下疊置晶片承載裝置之立體圖 
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[圖 10]為證據 3 圖 6 一晶片置於該等晶片承載裝置內的剖面圖 

 

[圖 11]為證據 2 圖 6 清洗治具放置架一角落的背面仰視圖 

晶片 傾斜面 

線接觸 

下限位件 


